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摘要(译)

本发明涉及超声波设备、超声波探测器、电子设备及超声波图像装置。
所述超声波设备的特征在于，具备：超声波元件阵列基板，具备压电
体，并具有进行超声波的发送和接收中的至少一方的多个超声波元件；
声透镜，通过声音匹配层粘合于所述超声波元件阵列基板的形成有所述
超声波元件的面，并具有使超声波聚集的透镜部；以及支撑部件，粘合
于所述超声波元件阵列基板的与形成有所述超声波元件的面相反的面，
所述支撑部件在所述超声波元件阵列基板的厚度方向的俯视观察中，形
成为比所述超声波元件阵列基板面积大且弯曲刚性大，所述声透镜形成
为比所述超声波元件阵列基板弯曲刚性小。
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